2006 9 29

200
MEMS

200
400

MEMS™

400
MEMS

200

200



200 400

MEMS

2006 9 8 9
2005

“YMEMS -

Micro Electro Mechanical Systems

244-0817 292
:045-860-1678( )



URL




	ガラスとシリコンを200度で接合する低温陽極接合技術を開発
	照会先


